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(54) Vakuumpumpe

(57) Die Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe (1) mit
einem Gaseinlass (2), einem Gasauslass (3) und mit ei-
ner Seitenkanalpumpstufe (6), welche ein in Drehung
versetztes Laufrad (600) mit einem Rand umfasst, wel-
ches eine Schaufel (602) mit einer ersten (621; 651) und
einer zweiten (622; 652) Teilschaufel aufweist, die am
Rand des Laufrades angeordnet ist. Um verbesserte Va-

kuumkennwerte und gleichzeitig eine einfach herzustel-
lende Geometrie der pumpaktiven Bauteile zu erreichen,
wird vorgeschlagen, dass der Winkel zwischen wenigs-
tens einer Teilschaufel (621; 622; 651; 652) und der Be-
wegungsrichtung (607) der Schaufel weniger als 90° be-
trägt.
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